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АСФЕРИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЧНОГО
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ВОЛНОВОГО ФРОНТА

Получено точное математическое описание формы асфери-
ческого зеркала, преобразующего плоский волновой фронт в
параболический. Математическое описание может быть ис-
пользовано в роли асферического однокомпонентного компен-
сатора для контроля параболических поверхностей, а так-
же имитатора для расчета и оптимизации компенсацион-
ных схем контроля. Показана возможность замены точного
уравнения на приближенное, описывающее асферическое зер-
кало в общепринятой форме.

Aspherical mirror to form parabolic wave front / I.R. Osipovich //
Vestnik MGTU. Priborostroenie. 2000. No. 3. P. 91–97.

An exact mathematical description of the form of aspherical mirror
converting a flat wave front to a parabolic one, is derived. The description
may be used as an aspherical single-component null corrector for checking
the parabolic surfaces or as a simulator to analyse and optimise the
compensation checking circuits. A possibility is shown to replace exact
equation by the approximate one describing the aspherical mirror in
conventional form. Refs.4. Figs.2.
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